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Naswietlanie Kontakt z Ablacja, Naswietlanie
wsteczne negatywem laser CtP powierzchni
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Naswietlanie od strony
warstwy podktadowej ptyty

° Wymywanie
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Usun negatyw i przygotuj ptyte
W wymywarce.
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Zdjecie folii ochronnej oraz
potozenie negatywu strong
emulsji na ptyte

° Suszenie
gorace
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Po wytarciu powierzchni,
WYSUSZ W suszarce z goracym
powietrzem.

Przeniesienie obrazu cyfrowego
z komputera bezposrednio na
powierzchnie maski ptyty

za pomocg lasera CtP

° Utwardzanie
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Wystaw ponownie na dziatanie

$wiatta UV aby sfinalizowacd
foto-utwardzanie
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Naswietlanie od strony
warstwy podktadowe]j ptyty

Doswietlanie
i utwardzanie
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Wystaw na dziatanie $Swiatta
UVC aby wyeliminowaé
kleisto$¢ z powierzchni ptyty

www.printsystems.pl




